
定制Ptfe洗气瓶盖 多端口反应盖 耐腐蚀 高密封 实验室含氟聚合物密封盖
货号: PL-CP359

简介

该产品采用高纯度PTFE精密工程制造，是一款可定制的

多端口洗气瓶盖和反应盖，为苛刻的实验室环境提供卓

越的耐化学性和优异的密封性能，提供通用的三端口或

四端口配置，以实现精确的流体和气体管理操作。

了解更多

应用 描述 主要优势

气体洗涤与清洗 引导气流通过中和溶液以去除杂质或有害成分。 零浸出和高效的气液接触。

有机合成 在复杂反应期间，将盖子用作试剂、催化剂和冷凝器的多入口点。 安全的多通道接入，且不损害反应气氛。

痕量金属分析 进行样品消解或制备，此时必须避免十亿分之几级别的污染。 高纯度PTFE防止样品受到金属污染。

药物研发 在中试规模的药物合成中管理无菌气体覆盖层或受控试剂添加。 符合FDA的材料特性和易于灭菌。

电化学测试 为用于电池或腐蚀研究的电化学池安装电极和气体吹扫。 在偏压下具有优异的绝缘性和化学稳定性。

石油化工精炼 在升高的温度和压力下测试腐蚀性石油衍生物和添加剂。 耐受侵蚀性碳氢化合物和热应力。

参数 PL-CP359 规格详情

型号标识符 PL-CP359（可定制型号）

主要材料 100% 原生高纯度 PTFE

端口配置 定制 3端口、4端口 或专用多通道布局

连接类型 可定制（螺纹、锥形接头、三通夹或NPT）

工作温度 -73°C 至 +260°C (-100°F 至 500°F)

压力等级 根据壁厚和接口设计可定制

耐化学性 通用（除高温下的熔融碱金属和氟气外）

表面光洁度 高精度CNC加工，低孔隙率表面

尺寸 可根据客户容器规格完全定制

合规性 符合FDA和USP VI级标准的材料选项
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